微系統與控制實驗室    儀器使用 ( 代工申請表
	申請儀器
(單選)
	□ Electronic Instrument(謝禮忠)       □ Wire Bonder (      )
□ Flip Chip Bonder(侯冠州)          □ Hot Plate(      )
□ Microscope & Image Capture System (蔡尚瑋)
□ CO2 Critical Dryer( 洪振鈞 )

	申請人
	
	學校/系所
	

	學號
	
	指導教授
	

	聯絡電話
	 實驗室：                   手機：

	預計使用時段
	年   月   日，    時    分 ～     時    分

	費用計算
	□ $  1,000 元／小時×          小時 ＝        元
□ $          元／次×          小時 ＝           元

	儀器操作人
	年  月 日
	儀器負責人
	年  月 日

	費用總計
	
	收款確認
	



茲收到

學校：                   使用人：                  繳付儀器代工費用

項目：□ Electronic Instrumen □ Wire Bonder □ Flip Chip Bonder □ Hot Plate
       □ Microscope & Image Capture System □ CO2 Critical Dryer
總計：新台幣：   萬    仟    佰    拾    元整   NT＄：

                         微系統與控制實驗室 經手人：               
	備註：
(1). 非本實驗室成員，請於2天前，先聯絡各儀器負責人，確認使用時間，並持本申請表向邱俊誠教授（EE772，#5731881）提出申請。
(2). 一張申請表僅限申請一種儀器，預計使用時間每次不得超過8小時。
(3). 請於進入本實驗室使用設備前，將核准表格交予各儀器負責人，於使用後確實填寫使用紀錄表，並由負責人確實註明使用狀況。
(4). 違反上述使用規定者，暫停申請使用本實驗室內儀器一個月。
(5). 儀器負責人：謝禮忠(（EE 746，#54387）。蔡尚瑋(（EE 902，#54422）


